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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Модифікація поверхонь W, Cu і Al під впливом потоків Ar+, He+, D2+ середніх та низьких енергій

2. Modification of the surface of W, Cu and Al under the influence of flows Ar+, He+, D2+ medium and low energies

Реферат:
1. Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової задачі встановлення механізмів і основних
закономірностей фізичних процесів, що відбуваються під впливом потоків Ar+, He+, D2+ середніх та низьких
енергій на поверхні W, Cu і Al. Проведено експериментальні та теоретичні дослідження фізичних процесів
зміни рельєфу поверхні катодів з алюмінію, міді та їх сплавів в умовах тліючого газового розряду, при яких
формуються елементи рельєфу, що перевищують товщину розпиленого шару. Розроблено феноменологічну
модель початкових стадій формування подібних структур. Досліджено адсорбційні процеси іонного
імплантації дейтерію та гелію для покриттів з вольфрамових шарів. Ці шари - це функціональні шари
композиційних структур. Розглянуто вольфрамові шари різної товщини, нанесені на підкладки з нержавіючої
сталі з шаром міді або без нього.

2. Thesis is devoted to the currently crucial problem of discovering and understanding of the main physical
mechanisms that occur under the impact of Ar+, He+, D2+ fluxes of intermediate and low energies on the W, Cu



and Al surfaces. The experimental campaigns and analytical treatment were performed to study the modification
of the surface shape of cathodes made from aluminum, copper and their alloys under the effect of glow discharge.
The mentioned conditions lead to the surface formations with the size that increases the spattering layer width.
The phenomenological model for the initial sate formations of these structures was developed. The absorption
processes of ion-implantation of deuterium and helium for coating tungsten layers are studded. These layers are
the functional layers of compositional structures. The tungsten layers of different thickness deposited on stainless
steel substrates with and without copper layer were considered.
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